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L'invenzione è una sonda per l'analisi di una superficie, che non è facilmente disponibile 

per un operatore. La sonda ha permesso di scansionare la rugosità e la rigidità della 

superficie. È utile per la scansione di microchirurgia tanto quanto l'endoscopia ma anche in 

ambito industriale per l'analisi dei tessuti, nel settore automobilistico per il controllo della 

qualità delle coperture e per monitorare ambienti disastrati. L'invenzione ha permesso di 

analizzare la rugosità superficiale non accessibile ad un operatore umano, dove non è 

possibile controllare la velocità di movimento del dispositivo di tastatura sulla superficie 

stessa. Se la sonda deve verificare la presenza di un'area tumorale all'interno di un canale 

gastrointestinale, ora è possibile poiché il dispositivo include una serie di sensori di 

deformazione e un'unità di controllo. 

I principali vantaggi sono rappresentati da: 

• Misurazione della rigidità dei tessuti 

• Discriminazione tra diverse trame anche durante lo scorrimento 

• Misurare la temperatura dell'ambiente endoluminale 

• Misurazione della curvatura complessiva dell'intero endoscopio 

 

 
 
 
 
 
 

L’invenzione 



Disegni e  
Immagini 



Applicazioni: 

• Endoscopia 

• Laparoscopia 

• Tessile industriale 

• Ambienti difficilmente raggiungibili e disastrati 

 Applicazioni industriali 



Possibili  
Evoluzioni 

Il gruppo di ricerca è interessato ad ottenere collaborazioni industriali con la finalità 

di incrementare la maturità tecnologica della presente invenzione o partner 

industriali interessati a prendere in licenza la tecnologia oggetto di questo brevetto. 
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